Grundtyp

type
Krypton® Multi
70153 Krypton® Multi
Redoxmessung
ORP-measurment
0 keine
none
1 Redox
ORP
Messparameter
measuring parameter
00 keine
none
01 |TCI (0/4-20 mA)
02 Leitfahigkeit
Conductivity
Schnittstellen /
interfaces
0 keine
none
1 Modbus RTU
Regelung /
controller
0 keine
none
Steuerungen
open loop-control
0 keine
none
Ausgange /
outputs
0 keine
none
1 Funf mA Ausgénge
five mA output
Sonderfunktionen
special function
0 keine
none
Datenaufzeichnung
2 .
datalogging
Reinigung
cleaning
0 keine
none
5 ASR® Automatische Sensorreinigung (DIS)
ASR® Automatic sensor cleaning (DIS)
Sprache
language
DE Deutsch
german
EN Engll.sch
english
Armaturensystem
Assembly system
0 [Argon® Stabiflow
3 |Argon® Flow
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